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Zalacznik nr 7
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z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

E-1EZ3p-08-s6

Nazwa modutu

Technika swietlna

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Lighting Technology

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/13 (aktualizacja 2017/2018)

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektotechnika

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopieni)

Profil studiow

ogoblnoakademicki
(ogdlno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

niestacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnosc

Przetwarzanie i Uzytkowanie Energii

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Elektrotechniki Przemystowej

I Automatyki

Zaktad Urzadzen Elektrycznych i Techniki
Swietlnej

Koordynator modutu

Dr hab. inz. Antoni Rézowicz

Zatwierdzit:

Dziekan WEAIl )
Dr hab. inz. Antoni Rézowicz, prof. PSk

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

Przedmiot kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zaje¢ polski
Usytuowanie modutu w planie studiéw VI

- semestr

Usytuowanie realizacji przedmiotu w | |etni

roku akademickim

(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Fizyka 1,2: Podstawy energoelektroniki 1

(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin nie _
(tak / nie)
Liczba punktow ECTS 7
Forma . . wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt inne
prowadzenia zajeé¢
w semestrze 12 16 8
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Celem modutu jest poznanie i zrozumienie zjawisk zwigzanych z psychofizjologig widzenia i
tworzenia obrazu, poznanie ukfadéw i metod pomiarowych, nabywanie umiejetnosci

Cel ) PR - g . ,
modutu | Przeprowadzania pomiaréw i interpretaciji otrzymanych wynikéw. poznanie zasad budowy i
konstrukgcji uktadow i systemdw oswietleniowych.
(3-4 linijki)
Symbol ) prol\jvoar(rj];inia odniesie(\ie do odniesierjie do
efektu Efekty ksztalcenia zajeé _ efektow efektow
(w/éhplinne) kierunkowych | obszarowych
Ma wiedze w zakresie doboru urzgdzen Wyktad, |K_WO04
o$wietleniowych , zjawisk zachodzgcych z doborem | laboratoriu | K_W07
i eksploatacjg na stanowisku pracy, zna zasady m T1A W04,
w 01 | prawidtowej eksploataciji, T1A W03
Ma wiedze dotyczacg podstaw analizy uktadéw Wyktad, |K_WO07
$wietlno-optycznych, i metod programowania badan. | laboratoriu | K_W10
W 02 m T1A W04
Poznanie i zrozumienie zjawisk w procesie widzenia, | Wyktad, |K_W21
i odbioru bodzca poznanie uktadow i metod laboratoriu
w 03 | pomiarowych wielkosci $wietinych m T1A_WO08
Potrafi przeanalizowa¢ uktady optyczno-$wietlne Wyktad, |K_U09
pod katem bezpieczenstwa oraz dokonac obliczen laboratoriu
u_o1 |technicznych. m T1A_U09
Potrafi oceni¢ przydatnos¢ rozwigzan technicznych Wyktad, |K_U15
urzagdzen o$wietleniowych pod kagtem laboratoriu
U 02 |bezpieczenstwa jak i wymagan eksploatacyjnych m T1A U13
Potrafi postuzy¢ sie analitycznymi metodami Wyktad, |K_U17
symulacyjnymi przy projektowaniu uktadéw laboratoriu
U 03 |optycznych m T1A _U09
Ma swiadomos¢ waznosci i rozumie aspekty Wyktad K_K02
dziatalno$ci inzynierskiej, w tym wptyw na laboratoriu
K_01 | $rodowisko m T1A K02
Ma swiadomos¢ swojej roli jako absolwenta uczelni Wyktad | K_KO06
na potrzebe przekazywania informacji dotyczgcych
K 02 | osiggnie¢ technicznych T1A K07
Tresci ksztalcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efektéyv
wyktadu ksztatcenia
dla modutu
1 Promieniowanie elektromagnetyczne , widmo optyczne. Dziedziny pomiarowe | W_03
promieniowania optycznego K_01
W _01
2 Psychofizjologia widzenia , elementy neurologiczne oka , ruchy oczu, W_03
tworzenie i zamazywanie obrazu. K_01
3 Podstawowe wielkosci promieniowania elektromagnetycznego , w_01
promieniowanie temperaturowe. . Widzenie, wielkosci swietine, W_03
K_02
4 Zrodta $wiatta , rodzaje , uktady pracy , whasnoséci eksploatacyjne W_02
K_02
5 Dobre oswietlenie , racjonalne o$wietlenie Nowoczesne systemy oswietlenia wW_01
obiektéw otwartych z uwzglednieniem aspektéw ochrony srodowiska K_02
U o1
6 Nowoczesne systemy oswietlenia obiektéw zamknietych z uwzglednieniem K 01
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| aspektéw zdrowotnych. Systemy o$wietlenia pomieszczen z komputerami

2. Tresci ksztalcenia w zakresie ¢wiczen

3. Tresci ksztalcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

Odniesienie
er Zajec Tresci ksztatcenia do efektoyv
ab. ksztatcenia
dla modutu
1 Badanie strumienia catoprzestrzennego z wykorzystaniem lumenomierza K_01
kulistego W_03
2 Badanie strumienia zrddet liniowych przy wykorzystaniu walca U 01
fotometrycznego K 01
3 Badanie sprawnosci uktadéw optycznych U 01
K_01
4 Badanie krzywej rozsytu swiattosci. U 03
5 . . . wW_01
Badanie poréwnawcze pracy lamp fluorescencyjnych U 02
6 Badanie systemoéw swiattowodowych \l/Jv—é)zz i
7 o . U_o1
Uktady wysokoczestotliwosciowe zasilania lamp wytadowczych K 01

4. Charakterystyka zadan projektowych

Projektowanie oswietlenia obiektow wraz z wizualizacja przestrzenng w srodowisku
programu DIALUX i AUTOCAD 3D Studio; zadanie obejmuje:

- budowe przestrzenng obiektu z duzym stopniem uszczegdtowienia,

- wielowariantowa symulacje przestrzenna iluminacji obiektu

- analize spojnosci architektoniczne;.
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektow Kksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w 01 Sprawdzian wykfad —promieniowanie optyczne

w 02 |Sprawdzian wyktad — Zrédta swiatta, badanie zrédet lab.

w 03 | Sprawdzian wyktad — widzenie i odbior bodzca

U 01 | SPrawdzian laboratorium, projekt

u 02 |Sprawdzian wyktad —ocena ukfadow o$wietleniowych

U 03 Sprawdzian wykfad — kryteria projektowania uktadow oswietleniowych

K_01 Sprawdzian wykfad — systemy o$wietleniowe a ochrona srodowiska

K 02 |Sprawdzian laboratorium, projekt
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NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wykfadach 12
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 16
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 6
5 | Udziat w zajeciach projektowych 8
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 42
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2.0
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 20
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 30
14 | samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 20
15 | Wykonanie sprawozdan 17
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium 6
17 | wWykonanie projektu lub dokumentagcji 35
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (g—u?;i)
21 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 5.0
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 176
23 Punkty ECTS za modut 7
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 158
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zajeé o
charakterze praktycznym 6.3

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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